
後援　九州経済産業局、福岡県、福岡市、特許庁、日本商工会議所、一般社団法人日本ベンチャーキャピタル協会

本事業は、国・開催場所の自治体によって定められたイベント開催等の条件を満たして開催します。
また、開催の際には、開催条件として定められている感染防止対策を徹底します。

スタートアップ支援セミナー in 福岡
「スタートアップが創業時に注意すべき知財について」

令和５年２月10日（金）18時～20時

①Fukuoka Growth Next　イベントスペース （福岡市中央区大名 2-6-11）
　https://growth-next.com/

②オンライン（Zoom配信）
創業間もないスタートアップ企業では、本業に加えて、処置すべき案件が多いので、知的財産活動の必要性は認識
されていても、そこまで手が回らない状況かもしれません。そこで、本セミナーでは、効率的に知財活動を推進す
るために、創業時に見落としがちになる知財に関する注意事項、特に創業間もない段階で予算が限られているスター
トアップ企業が注意すべきことについて説明致します。質疑応答の時間も設定していますので、お申込頂く際や当
日の会場で是非ご質問下さい。

「スタートアップ向けYoutube動画やブログを通じた集客での知財留意点」
弁理士 下田 正寛 氏（日本弁理士会　知的財産支援センター　副センター長、日本弁理士会九州会　副会長）
スタートアップ企業にとって、喫緊の課題は、いかにして集客を行い、売上を立てるかとなります。集客ツールとして最
も有効とされるオウンドメディア（ブログ）やＳＮＳ（Youtube 等の動画マーケティング）について、効果的に集客等を
行うための戦略及び知財を含めた運用上の留意点や今後の展望について解説致します。

18:25 　18:55第１部

「アーリースタートアップのための知財活動」
弁理士 木本 大介 氏（日本弁理士会　知的財産経営センター、ピクシーダストテクノロジーズ株式会社　IP & Legal Functionリーダ）
未上場のスタートアップ企業にとって、限られたリソースを知財投資にどの程度割り振るかは、正解の無い問いです。「特許
や商標を早期に取得すべき」だということは分かっていても、知財以外にも重要なタスクを多く抱えている中では後手後手
に回るのが実情です。本セミナーでは、スタートアップのステージに合わせた知財アクションをご紹介し、知財アクション
のMust have と Nice to have の理解を深めて頂きます。

18:55 　19:25第 2 部

質疑応答
弁理士 下田 正寛 氏、木本 大介 氏 申込の際や当日お受けしたご質問について、２名の回答者が経験

談や自身の考えを回答致します。

19:25　 19:45第 3 部

主催　日本弁理士会
協力　スタートアップカフェ

スタートアップカフェ事務局

日本弁理士会九州会会長　羽立 幸司　氏

演 題

講 師

内 容

演 題

講 師

内 容

回答者 内 容

竹本 如洋 氏
日本弁理士会によるスタートアップ支援の取組の紹介
スタートアップの知財戦略のケーススタディの紹介

開会：日本弁理士会会長　杉村 純子 氏　
開会の挨拶

スタートアップカフェの活動紹介

日本弁理士会九州会の事業紹介

日本弁理士会　知的財産経営センター
スタートアップ支援セミナー実行プロジェクトチーム　リーダー
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無料

日本弁理士会事務局　経営・支援室
TEL：03-3519-2709　E-MAIL：keiei@jpaa.or.jp

下記URL、またはQRコードから、申込フォームにてお申し込み下さい。
https://forms.gle/aorJdfDyyp3QwemX6

令和５年２月８日（水）

主として福岡を中心とした九州のスタートアップ企業や中小企業の経営者・関係者、
大学の教員・学生、自治体や中小企業支援機関の職員など

会場40名（先着順）
ウエブ1,000名（先着順） ※定員に達し次第、締め切らせて頂きます。

●申込時に既に申込定員を超えている場合は、ご連絡させていただきます。
●本イベントの録画、録音等は禁止します。
●本イベントの動画や音声等すべての知的財産権は講演者とその所属先及び当会に帰属します。
私的利用など一定の範囲以外の目的で著作権者の許諾を得ずに複製、公衆送信等を行うことは著作権法などの法律により著作権侵害や著作隣接権侵害などの違法行為と
なります。

●講師が体調不良となった場合には、本イベントを中止させていただく場合がございます。

≪個人情報の取り扱いについて≫
申込時にご登録いただいた個人情報は、日本弁理士会の個人情報保護方針に基づき、適切に管理いたします。なお参加申込の管理および当イベントに関するご案内に利用
しますので予めご了承ください。
またご了承頂ける方には、入力いただいた連絡先に、原則電子メールにて当会の中小・ベンチャー企業等支援事業や、知的財産制度に関するご案内を差し上げます。

弁理士  木本 大介 氏
2003 年上智大学大学院電気電子工学専攻修了後、株式会社リコーに入社。知的
財産部で、複写機を中心とした電気・機械分野の権利化業務に従事。
2006年弁理士登録、特許事務所にて電気・ソフトウェア分野を中心に出願代理
業務に従事。
2018 年ピクシーダストテクノロジーズ株式会社に知財マネージャとして参画。
知的財産業務及び契約業務の実務及びマネジメントに従事。IP BASE AWARD 
2021スタートアップ部門グランプリ、令和4年度「知財功労賞」の受賞に貢献。

弁理士  下田 正寛 氏
1998年、北九州工業高等専門学校化学工学科卒業後、都内化学メーカーに入社。
電子材料に関する研究開発業務に従事。その後、北九州市内の特許事務所にて、知
財業務に従事。2013年に弁理士登録、2014年に技術士（化学部門）登録を行う。
現在、弁理士法人安倍・下田国際特許事務所、代表社員（所長）。北九州・大分圏内
の中小企業を中心に知財支援を行う一方、大学、高専等の非常勤講師を勤める等、
人材育成にも積極的に関与する。
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